Zatgcznik do Uchwaty Senatu PK nr 20/0/02/2020 r. z dnia 26 lutego 2020 r.

Liczba przedstawicieli wybieranych do Senatu (40)

Senat
Obwody wyborcze SA SB SC SD
S| D
OW-A Wydziat Architektury 5 1 -
OW-F Wydziat Informatyki i Telekomunikacji 1 1 -
OW-E Wydziat Inzynierii Elektrycznej i 1 1 i
Komputerowej
OW-L Woydziat Inzynierii Lgdowej 3 2 -
OW-I Wydziat Inzynierii Materiatowej i Fizyki 1 1
OW-S Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki 2 1 7 1 -
OW-C Wydziat Inzynierii i Technologii
. . 2 1 -
Chemicznej
OW-M Woydziat Mechaniczny 4 1 -
OW-1 Jednostki pozawydziatowe zatrudniajgce
- . 1 1 -
nauczycieli akademickich
OW-2 Wszyscy pracownicy PK niebedacy i i )
nauczycielami akademickimi
Ogétem 20 10 8 2
Liczba przedstawicieli wybieranych do kolegium elektoréw (20)
Elektorzy
Obwody wyborcze EA EB EC ED
S| D
OW-A Wydziat Architektury 2 1 -
OW-F Wydziat Informatyki i Telekomunikacji 1 0 -
OW-E Wydziat Inzynierii Elektrycznej i 1 0 i
Komputerowej
OW-L Wydziat Inzynierii Ladowej 1 1 -
OW-I Wydziat Inzynierii Materiatowej i Fizyki 1 0
OW-S Wydziat Inzynierii Srodowiska i Energetyki 1 0 a ) -
OW-C Wydziat Inzynierii i Technologii
. . 1 1 -
Chemicznej
OW-M Woydziat Mechaniczny 1 1 -
OW-1 Jednostki pozawydziatowe zatrudniajgce
- L 1 1 -
nauczycieli akademickich
OW-2 Wszyscy pracownicy PK niebedacy i i 1
nauczycielami akademickimi
Ogétem 10 5 4 1

SA, EA — liczba mandatéw w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora
i profesora uczelni,

SB, EB — liczba mandatdéw w grupie pozostatych nauczycieli akademickich,

SC, EC — liczba mandatow w grupie studentow i doktorantéw (S-studenci, D-doktoranci),

SD, ED - liczba mandatéw w grupie pracownikéw niebedgcych nauczycielami akademickimi.



